Obtencion de latones por via electrolitica libre de cianuro

Descripcion de la tecnologia

La presente invencion refiere a un sistema electrolitico para obtener depdsitos de latones sobre diversos sustratos. La
novedosa invencion permite eliminar el uso de cianuros en los bafos de latonado, a partir del reemplazo de los
complejos cianurados por complejos de cobre y cinc con un compuesto organico, favoreciendo asi a la obtencion de
latones de baja toxicidad y facil disposicion final. Este sistema permite ademas, eliminar posibles etapas de
recubrimiento previo cuando los sustratos son reactivos.

Aplicaciones
Galvanoplastia

Ventajas

¢ Recubrimientos brillantes sin necesidad de agregar niveladores ni abrillantadores.
e Menor toxicidad.

e Facil disposicion final.

* Menores costos operativos.

Estado de desarrollo
Producto elaborado a escala de laboratorio.

Estado de la patente
Fecha de prioridad: 24/01/2017. En tramite.

Inventor referente
Egli, Walter Alfredo
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